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Fiche de mise en
Nom Responsable | maintenance autonomie
oui non oui [ non
confocal SP2 POUZET Xk X
confocal SP2 AOBS POUZET XFr* X
FLIM1 JAUNEAU Xx X
FLIM2 JAUNEAU XFr* X
WF 1lleica LE RU Xx X
WF 2leica LE RU XFr* X
microdissection MARTINEZ Xk X
cryostat MARTINEZ XFH* X
FRAIB sp.inning disk LE RU Xxx X
axiozoom POUZET X
vibratome 1 POUZET X
vibratome 2 POUZET X
nanozoomer RS AURIAC Xrxx X
nanozoomer HT AURIAC XFH* X
bino Leica POUZET X
bas niveaul? LE RU NA
WF3 nikon LE RU XFr* X
ultracut MARTINEZ X X
zeiss 510 CANIVET X X
zeiss 710 CANIVET X X
zeiss 710 biphoton ALLART X X
TP photonid leica sp8 ALLART X X
champ large ALLART X X
apotome CANIVET X X
spinning disk CANIVET X X
zeiss 510 D'ANGELO X X
MC photoniq zeiss 780 D'ANGELO X X
champ large D'ANGELO X X
zeiss 510 NLO ROUQUETTE XFH* X
spim routine ROUQUETTE X X
ITAV MacroSPIM ROUQUETTE X X
AFM SEVERAC XFr* X
Arrayscan VIGNEAU X X
Traitement d'image VIGNEAU X X ?
biphoton leica Ronsin X X
SP2 leica Ronsin X X X
FRBT CBD SP8 résonhant Rons?n X X
710 big Zeiss Ronsin X X
WEF Leica Ronsin X X
NS eclipse 2k X
FRBT OPERETTA CHAILLEUX/CAD, X
LBCMCP pince optique MANGEAT X
photonique
FRAP MANGEAT X
FRBT Spinning disk ANDOR CANTALOUBE X prévu fin 2015
IBCG Nikon vivant (Champ large) CANTALOUBE X
photonique Olympus (champ large) CANTALOUBE X prévu fin 2015
Confocal Zeiss LSM710 Poincloux X
Confocal Zeiss 7TMP BELLARD X
Confocal Olympus FV1000 Dauvillier X




BS photoniq

Confocal Zeiss LSM510 Poincloux

WEF Leica DMIRB Poincloux
WF Leica DMLA Poincloux
Spectro DO Specord 205 Mazeres
Spectro Fluo PTI Mazeres
Spectro Fluo Edinburgh Mazeres
Spectro Durée de vie Edinburgh Mazeres
Leica Macrofluo BELLARD
Champ large INM 100 BELLARD
Armoire ventilée Ternox BELLARD
Armoire ventilée Pajon BELLARD

Systéme d'anesthésie Xenogen (Mar BELLARD
Systéme d'anesthésie TEM (7MP) BELLARD
Systéme d'anesthésie TEM (intravits BELLARD
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Contrats de maintenane aupres du fabricant
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cf tableau frequence maintenance photonique




